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(57) Abstract: The invention relates to a production method for a device intended to disperse or "focus” a fluid in a precise, con-
trolled manner at a micrometer scale, using the flow focusing technique and devices produced in accordance with said method.
According to the invention, the method enables the simple production of a device that can produce coaxial flows of fluids (three-di-
mensional encapsulation). The production process, which is based on standard techniques used in microsystem technology (micro-
o electromechanical systems or MEMS), enables the low-cost mass production of dispersion devices having micrometer precision and
a very reduced size. The device produced can be easily built into two-dimensional matrices and coaxial flows can be created in the

direction perpendicular to the matrix
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(57) Resumen: El objeto de la presente invencién es un procedimiento de fabricacién para un dispositivo destinado a la dispersién
de un fluido, llamado enfocado, en otro u otros, llamados enfocantes, de manera precisa y controlada a una escala micrométrica me-
diante la técnica conocida como "flow focusing” y dispositivos fabricados segtin ese procedimiento. El método objeto de la presente
invencién permite de forma sencilla la fabricacién de un dispositivo capaz de producir corrientes coaxiales de fluidos (encapsulacion
tridimensional). El proceso de fabricacidn, basado en técnicas estdndar en tecnologia de microsistemas (sistemas microelectrome-
cédnicos 0 MEMS, Micro Electro Mechanical Systems), permite la produccién masiva de los dispositivos de dispersién con una
precisién micrométrica, a bajo coste, y con un tamafio muy reducido. El dispositivo fabricado puede ser ficilmente integrado en
matrices bidimensionales, pudiéndose crear flujos coaxiales en la direccién perpendicular a la matriz de dispositivos.
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